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Czujnik tensometryczny do pomiaru odksztatceri materiatow

Przedmiotem wynalazku jest czujnik tensometryczny do jednoczesnego pomiaru zwlaszcza matych od-
ksztatcen w dwdch osiach wzajemnie do siebie prostopadtych lub dowolnie krzyzujacych sig.

Dotychczas znane s3 czujniki oparte na zasadzie przekazywania do urzadzenia pomiarowego matych od-
ksztatceni poprzez uktad dZwigni, na przyktad tensometry mechaniczne.

Znany jest réwniez sposéb pomiaru odksztatceni za pomocy bezposrednio naklejanych na badanym obiek-
cie tensometréw naprezno-oporowych, ktérych zmiany opornosci proporcjonalne do odksztatcen sa przekazy-
wane na aparatur¢ wzmacniajgco-rejestrujaca. ’

Duza sztywno$é iduzy ciezar tensometréw mechanicznych nie pozwalaja na ich uzycie do pomiaru od-
ksztatceri materialéw kruchych o matej wytrzymatlosci doraznej, a pomiar za pomocg tensometréw naprezno-
-oporowych nie wchodzi wrachubg w przypadku uprzedniego poddania badanej prébki dziataniu wody lub
cieczy agresywnych. Ponadto wspdlna wada opisanych sposobdéw jest to, ze nie nadaja si¢ one do przeprowadza-
nia réwnoczesnych pomiaréw odksztatceri w poblizu srodka prébki w osiach wzajemnie prostopadtych do siebie
lub dowolnie krzyzujacych sie.

Celem wynalazku jest skonstruowanie czujnika umozliwiajacego przeprowadzenie réwnoczesnych pomia-
réw odksztatceri w poblizu §rodka prébki w dwéch osiach wzajemnie do siebie prostopadtych lub dowolnie
krzyzujacych sig, niezaleznie od rodzaju czynnikéw,ktdrych dziataniu zostata ona uprzednio poddana.

Cel ten zostal osiagnigty przez bezposrednie zamocowanie do podstawy czujnika dwéch statych ostrzy,
oraz dwéch ruchomych ostrzy zamocowanych za pomoca sprezynujacych ptaskich elementéw. Sprezynujace
elementy s3 zaopatrzone w elektryczne tensometry przekazujace do znanego ukiadu pomiarowego wartosci
odchylen ruchomych ostrzy w stosunku do statych ostrzy, przy czym ostrza te s usytuowane na badane;j prébee
w osiach wzajemnie do siebie prostopadtych lub dowolnie krzyzujacych sig.

Zaletg czujnika wedlug wynalazku jest to, ze zapewnia on mozliwo$¢ przeprowadzenia pomiaréw zwtasz-
cza malych odksztalcen prébek tak suchych jak i poddanych uprzednio dziataniu czynnikéw agresywnych.
Ponadto mata sztywno$¢ ukladu pozwala na badania statyczne i dynamiczne kruchych skat bez obawy uszko-
dzenia lub zniszczenia ich struktury. Dalsza powaing zaleta tego czujnika jest umozliwienie przeprowadzania
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réwnoczesnych pomiaré6w w dwdch osiach wzajemnie do siebie prostopadtych lub dowolnie krzyzujacych sie
w poblizu srodka lub w dowolny m miejscu badanego obiektu.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykfadowym wykonaniu na rysunku, na ktérym fig. 1
przedstawia schematycznie czujnik z badang prébkg w widoku z przodu, fig. 2 — czujnik w widoku z boku,
afig. 3 — czujnik w widoku z dotu.

Do statej podstawy 1s3 zamocowane dwa state czujnikowe ostrza 2, 3 oraz spr¢ zynujace plaskie elementy
4, 5 z osadzonymi na nich elektrycznymi tensometrami 6. Drugie Kofice tych elementéw sg zamocowane do belek
7,8 do ktérych z kolei zamocowane sa ruchome czujnikowe ostrza 9, 10. Oczywiscie w zaleznosci od potrzeby,
ruchome ostrza 9 i 10 moga by ¢ bezposrednio zamocowane do spr¢zynujacych ptaskich elementéw 4 i 5.

Czujnik tensometryczny wedtug wynalazku dziata w naste¢pujacy sposéb. Na powierzchni badanej prébki 11
ustawia si¢ ostrza 2, 3,9, 10 czujnika tak, aby opieraly si¢ o nia w wyznaczonych miejscach. Naste pnie prébke
11 poddaje si¢ osiowemu Sciskaniu, rozcigganiu lub innemu obcigzeniu. Pod wptywem przytozonej sity badana
prébka 11 ulega odksztatceniu, a tym samym zmienia si¢ odlegtos¢ 1 pomiedzy ostrzami 2, 9 i 3, 10. Te zmiany
odlegtosci sy przekazywane za pomoca belek 7, 8 na sprezynujace elementy 4, 5, ktére odksztatcajac sig
powoduja zmiang opornosci naklejonych na nich tensometréw 6. Zmiany opornosci s3 przekazywane do znanego
uktadu pomiarowego, wskazujacego wielko$¢ odksztatceri badanej prébki 11, proporcjonalnie do zmian odleg-
tosci 1 pomigdzy ostrzumi 2,9 i 3, 10.

Zastrzezenie patentowe

Czujnik tensometryczny do pomiaru odksztatcert materiatéw za pomoca tensometréw, znamienny tym, ze
ma dwa stale ostrza (2, 3) zamocowane do podstawy (1) i dwa ruchome ostrza (9, 10) zamocowane za pomoca
sprezynujacych ptaskich elementéw (4, 5) do tej podstawy, przy czym spr¢zynujace elementy (4, 5) sq za-
opatrzone w elektryczne tensometry (6) przekazujace do znanego uktadu pomiarowego wartosci przemieszczeri
ruchomych ostrzy (9, 10) w stosunku do statych ostrzy (2, 3) ustawionych na badanej prébce (11) w osiach
wzajemnie do siebie prostopadtych lub dowolnie krzyzujgcych sig.
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